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Abstract (en)
[origin: US4408470A] The invention involves a procedure having three key stages: In the first stage, just prior to the introduction of the metal into
stand (n+1), the value of the rolling torque in stand (n) is determined and recorded. Then, in the second stage, when the metal is introduced into
stand (n+1), the value of the rolling torque in stand (n) is held constant by controlling the speed regulator of stand (n) up to the time the metal is
introduced into stand (n+2). Finally, in the third stage, which continues until the rolling operation in stand (n) has been completed, the voluminal flow
of the metal is held constant at the line of each stand by applying a multiplier coefficient to the signal representing the ratio between the speeds of
two successive stands.

Abstract (fr)
Le procédé selon l'invention comprend une première étape, juste avant l'introduction du métal dans la cage 3 d'ordre (n+1) au cours de laquelle
la valeur du couple de laminage de la cage d'ordre (n) est déterminée et enregistrée, puis une deuxième étape se poursuivant jusqu'au moment
précédent l'introduction du métal dans la cage d'ordre (n+2), au cours de laquelle la valeur du couple de laminage de la cage d'ordre (n) est
maintenue constante, et une troisième étape se poursuivant jusqu'à la fin de l'opération de laminage de la cage d'ordre (n), au cours de laquelle
le débit volumique du métal est maintenu constant au droit de chaque cage. Application aux trains de laminage incluant au moins deux cages non
réversibles pour produits longs.
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